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jktk jkeUuk izxr izkS|ksfxdh dsUnz] bUnkSj esa baMl&1 ,oa baMl&2 uke ds flaØksVªkWu 

fofdj.k L=ksr fujarj dk;Z dj jgs gS A  ;g baMl&1 o baMl&2 e’khusa gekjs ns’k esa 

oSKkfud o baftfu;fjax ds vuqla/kkuksa gsrq lefiZr gS A  bUk e’khuksa ds mi;ksx ds fy;s 

flaØksVªkWu mi;ksfxrk vuqHkkx us baMl&1 e’khu ij ,d cheykbu rFkk baMl&2 e’khu ij 

4 cheykbuksa dh LFkkiuk dh gS] tks lrr :Ik ls dk;Z dj jgh gS A  baMl&2 flaØksVªkWu 

fofdj.k L=ksr ij rhu vkSj cheykbuksa dh LFkkiuk izfØ;k py jgh gS tks vfr’kh/zk mi;ksx 

ds fy;s miyC/k gksxh A  ns’k ds fofHkUu fo’ofo|ky;ksa o oSKkfud vuqlaa/kku laLFkkuksa esa 

dk;Zjr oSKkfud bu cheykbuksa dk lrr~~ mi;ksx dj jgs gS A  bu cheykbuksa dk eq[; 

mi;ksx inkFkZ foKku esa lacaf/kr vuqla/kkuksa esa fd;k tk jgk gS A  gekjs ns’k esa oSKkfudksa 

us bu cheykbukas dk mi;ksx dj inkFkZ ds xq.k/keksZ ij vuqla/kku djds inkFkksZ ds fodkl 

o muds fo’ks"k mi;ksx ij oSKkfud ys[k fo’o Lrj ij izdkf’kr fd;s gSa A 

 

 flaØksVªkWu mi;ksfxrk vuqHkkx bu cheykbuksa ds mi;ksx ds fy;s ges’kk rRij gS rFkk 

ns’k ds oSKkfudksa @ baftfu;jksa dks baMl cheykbuksa ds mi;ksx ds fy, vkeaf=r djrk gSA  

  



jktk jkeUuk izxr izkS|ksfxdh dsUnz ds cheykbZUl 

 

 

 

 

baMl&1 baMl&2 

ijkorhZ cheykbZu 

(10-300 eV) 

mi;ksx ds fy, miyC/k LFkkiuk dk;Z izxfr ij 

 

ADXRD  

dkss.k fo{ksih; 

{k&fdj.k foorZu 

cheykbZu 

 

XRF  

{k&fdj.k 

izfrnhfIr lw{e 

tk¡p cheykbZu 

 

Lithography 

yhFkksxzkQh 

cheykbZu 

Soft X-Ray 

Reflectivity 

eqyk;e {k&fdj.k 

ijkorhZ cheykbZu 

(100-1500)  

bysDVªkWu oksYV 

 

Engineering 

Applications 

vfHk;kaf=d vuqiz;ksx 

cheykbZu 

ARPES  

dks.k foHksfnr 

izdk’k bysDVªkWu 

LisDVªksLdkWih 

cheykbZu 

X-MCD  

{k&fdj.k 

pqEcdh; ?kw.kZu 

f}o.kZrk 

cheykbZu 



cheykbuksa ,oa ÝaV,aMks ls lacaf/kr eq[; xfrfof/k;k¡% 

 

1- baMl&1 ,oa baMl&2 ij fLFkr cheykbuksa ds mi;ksx gsrq ns’k ds fofHkUu 

fo’ofo|ky;ksa rFkk oSKkfud vuqla/kku dsUnzks ds oSKkfudksa dks iw.kZ ekxZn’kZu o 

lgk;rk djuk A  

2-  baMl&2 HkaMkj.k fjax ,oa cheykbZu ds e/; ,d yEcs o vfr mPp fuokZr~ la;kstu 

ds ftls ÝaV,aM Hkh dgrs gS dk fuekZ.k ,oa LFkkiuk A  bu ÝaV,aMks dks fu;af=r 

djus ds fy;s baVjykWd fudk;ksa dk fodkl ,oa izca/ku djuk A  

3- cheykbuksa ls lacaf/kr fofHkUu midj.kksa dk fodkl djuk A  

4- cheykbu ls lacaf/kr vuqla/kku ds fy;s mi;qDr lkW¶Vos;jksa dk fuekZ.k djuk A 

 

cheykbuksa o iz;ksx’kkykvksa esa izeq[k vuqla/kku xfrfof/k;k¡% 

 

1- {k&fdj.k ,oa vU; vuqiz;ksxksa gsrq iryh ijr (thin film) ,oa cgqijr (multilayer) 

dk iz;ksx’kkykvksa esa fuekZ.k A 

2- Js.khc) (graded) cSaM vUrjky ;qDr ijokLdkbZV uked lksyj lsy ds fy;s 

inkFkksZ ds fuekZ.k gsrq vuqla/kku   

3- tho foKku o Ik;kZoj.k foKku esa uSuks d.kksa ds mi;ksx ij vuqla/kku 

4- laØe.k /kkrq vk/kfjr cgqyksg&oS|qfrdh; inkFkksZ dk v/;;u 

5- fofHkUu vkWDlkbM ,oa ;kSfxd inkFkksZ ds {k&fdj.k izdkf’kdh xq.kksa dk fu/kkZj.k 

6- {k&fdj.k ekiu }kjk vfHk;kaf=dh inkFkksZa ds izR;kL;rk xq.kkad dh x.kuk djuk 

7- {k&fdj.k fyFkksxzkQh cheykbu] bysDVªku iaqt fyFkksxzkQh ,oa xgjh izfrfØ;k’khy 

vk;u uDdk’kh ds mi;k sx ls vkIVhdy rRoksa dk fuekZ.k ,oa buds xq.kksa ls lacaf/kr 

vuqla/kku djuk A  

 



fofHkUu iz;ksx’kkykvksa dh xfrfof/k;ksa dk la;kstu 

 

flaØksVªkWu mi;ksfxrk vuqHkkx 

 

 
HXAL  

l[r 

{k&fdj.k 

vuqiz;ksx 

iz;ksx’kkyk 

SXAL  

eqyk;e 

{k&fdj.k 

vuqiz;ksx 

iz;ksx’kkyk 

 

 

Lithography 

yhFkksxzkQh ,oa 

lw{e ekidh; 

iz;ksx’kkyk 

 

EAL 

vfHk;kaf=d 

vuqiz;ksx 

iz;ksx’kkyk 

 

TFL  

iryh ijr 

iz;ksx’kkyk 

 

ESML  

bysDVªkWu 

LisDVªksLdkWih ,oa 

inkFkZ iz;ksx’kkyk 

 

BMEL  

cheykbZu ;kaf=dh 

vfHk;kaf=d 

iz;ksx’kkyk 

BCIL  

cheykbZu 

fu;a=.k ,oa 

midj.k 

iz;ksx’kkyk 

& dks.k fo{ksih 

   {k&fdj.k 

   foorZu     

   cheykbZu 

 

& {k&fdj.k  

  izfrLQwfrZ   

  lw{e tk¡p 

  cheykbZu 

& eqyk;e   

   {k&fdj.k  

   ijkorhZ    

   cheykbZu 
 

& flaØksVªku   

  fofdj.k  

  izdkf’kdh  

  uohuhdj.k  

  lqfo/kk 

& fyFkksxzkQh  

  cheykbZu 

 

& bysDVªkWu iqat  

  ys[ku  

 

& TEM/SEM/  

    DRIE vkfn 

& vfHk;kaf=dh 

cheykbZu 

 

& flaØksVªku   

  fofdj.k  

  izdkf’kdh  

  uohuhdj.k 

& fufnZ"V       

  /kkjk@jsfM;ks  

  vko`fRr   

  eSXusVªku ch  

  fu{ksi  

 

& ewyd iwat  

  fu{ksi 

& dks.k foHksfnr  

  izdk’k bysDVªku  

  cheykbZu  

 

& pqEcdh; ?kw.kZu  

  f}o.kZrk cheykbZu  

 

& inkFkZ fodkl ,oa  

  xq.k ijh{k.k  

  cheykbZu 

& ÝaV ,aM ,oa  

   vfHk;kaf=dh  

   midj.kksa dk  

   fuekZ.k  

 

& cheykbZu o  

   vfHk;kaf=dh 

   midj.kksa dk  

   fuekZ.k  

&  bysDVªkfud  

   gkMZos;j ,oa  

   lkW¶Vos;j 


